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Haute modularité & capabilité OEM

Des I'ajustement mineur avec les produits standard...

Les capteurs inductifs de la gamme standard de Micro-Epsilon Modeéles de base

peuvent étre adaptés a certaines exigences auxquelles les modéles Il existe 3 modeles de base. Sur la base de ces technologies, il est
standard ne peuvent répondre. Une adaptation rentable est possible  possible de combiner les plages de mesure avec certaines cibles.
a partir de quantités de pieces moyennes (en fonction du type et du

nombre de modifications). Les modifications sont réalisées surlabase  Technologie Plage de mesure Cible
des modeles standard induSENSOR. EDS jusgu’a 800 mm Tube

LDR jusqu'a 150 mm Coulisseau / Palpeur
Conditions environnantes LVDT jusqu'a =100 mm Coulisseau / Palpeur

Selon le lieu et I'environnement d’utilisation ainsi que I'application,
les capteurs sont soumis a différentes conditions environnementales
auxquelles ils doivent étre adaptés :

= Température ambiante

= Pression

= Champs parasitaires

= Salissure, poussiere, humidité Connecteur
= Vibration, choc Cable

= Résistance a I'eau de mer, IP69K Interface

Forme de capteur
Matériau du boitier

NS

Conception mécanique

——

e
i S— Bride
[ ]
Controleur intégré
Contréleur externe
Plage de mesure [

jusqu’a 800 mm



... jusqu’aux nouveaux développements individuels

Micro-Epsilon développe des capteurs spéci-
alement adaptés aux exigences des clients
et destinés aux applications exigeant de
grandes quantités de pieces. La géométrie, le
contréleur et 'emballage sont personnalisés
en fonction des exigences. Le degré élevé
de lintégration verticale de la production
chez Micro-Epsilon permet la fabrication
d'importantes quantités de pieces a faible
co(t.

Champs d’application

Les capteurs de déplacement OEM sur mesure sont souvent mis au point pour les domaines
d’utilisation soumis a de tres hautes exigences tels que :

= les applications a pression ambiante élevée,

= les environnements a température élevée,

= le vide,

= les environnements a atmosphere explosive,

= les espaces de mesure et de montage encrassés.

Compétence dans la fabrication en série

Le siége principal de la société Micro-
Epsilon initie les projets de développement
et coordonne les projets d'envergure. Le
développement et la distribution de capteurs
spécifiques pour clients OEM en grandes
quantités s'effectuent en contact direct avec
les spécialistes en développement et produits.

La production en série des contrbleurs
s'effectue a partir d’installations de production
modernes et automatisées de sérigraphie
et d'impression de gabarits avec systemes
Vision, équipement SMD automatique,
de soudure par refusion dans les fours a
convection a commande informatique, de
lavage sans HCFC dans les installations de
lavage a chambres multiples, de die-bonding
(fixage de puce) automatique et de machines
a usiner au laser.

Du fait de capacités de production supérieures a 1 million de capteurs par an et de I'utilisation
des ressources internes, les capteurs sont peu colteux.

Parmi les installations de production pour capteurs, on compte entre autres :

= les tours et fraiseuses CNC,

= les bobineuses entierement automatiques,

= les machines de soudage a I'arc pour le soudage des fils a bobiner,

= |les machines de vernissage par immersion pour la protection de la bobine,

= les installations de contréle automatiques pour le test des parametres de bobine,

= les systémes de soudage au laser et de marquage.

L ARARRAD:

Tous les systemes en série sont livrés dans
des unités d’emballage ergonomiques et
faciles a monter. Ces emballages réutilisables
sont écologiques et économiques. Dans le
cadre de la gestion de la qualité intégrale,
un contréle a 100% est compris pour de
nombreux appareils de contréle et de mesure.
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Exemples pour les adaptations spécifiques client

Capteurs LVDT miniatures

= Petites plages de mesure et modeles pour
I'installation dans des espaces confinés

Constructions spéciales

= Adaptations mécaniques
= Certification ATEX/FM
= Principes physiques supplémentaires

S N

Technologie de capteurs
optimisée pour les
grandes séries

= Vannes hydrauliques
= Vannes de processus
= Produits blancs
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M Capteurs de grands déplacements a
courants de Foucault

= Haute résistance aux chocs, vibrations et pressions

= Brides et connexions adaptés pour I'intégration optimale

= Contréleurs externes pour les applications a haute température

= Formes miniatures pour 'intégration dans les espaces d'installation réduits
= Modeles avec tube en aluminium ou coulisseau

Composants électroniques adaptés
et contrbleurs de capteur

= Basé sur ASICS, technologie de circuit analogique ou numérique
= Différentes formes et options de connexion
= Formes miniatures
= Différents signaux de signal et interfaces

g

= 9000~
TIPS




Sous réserve de modifications / Y9762177-D042081GKE

Capteurs et systemes de mesure de Micro-Epsilon

Capteurs et systemes pour le Capteurs et appareils de mesure Systemes de mesure et d'inspection pour
déplacement, la distance et la position de température sans contact les métaux, le plastique et le caoutchouc

Micrometres optiques, guides d’onde Capteurs pour la détection des couleurs, Mesure 3D pour I'inspection
optique, amplificateurs de mesure analyseurs DEL et spectrophotometres dimensionnelle et I'inspection de surface

MICRO-EPSILON FRANCE S.AR.L.
14-16 rue des Gaudines / Strategy Center - 78100 Saint Germain en Laye
Tel. +33139102100 - Fax +33 1397396 57
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